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１．一般仕様 

（１）動作姿勢    水平 

（２）仕様環境  温度 ～ ℃ 湿度 ～ ％ 

（３）保存環境  温度 ～ ℃ 湿度 ～ ％ 

（４）寿命   連続  時間以上 

２．光ＭＥＭＳスキャナ仕様 

（１）スキャン方向 ａ）１次元 ｂ）２次元 

（２）動作     ａ）共振  ｂ）非共振   ｃ）Ｆ共振、Ｓ非共振 

（３）ミラー形状 ａ）円型   φ ｍｍ 

   ｂ）非円形 縦  ｍｍ×   ｍｍ  ｍｍ方向スキャン軸 

（４）入射ビーム ａ）形状        

    ｂ）波長       ｎｍ 

ｃ）パワー  ｍＷ 

ｄ）偏光     Ｓ，Ｐ，ランダム 

（５）平面度       λ／ 以下 （   ｎｍ） 

（６）反射率  反射率     ％以上  入射角    ° 

   コート 

（７）動作周波数 ａ）中心周波数（Ｆ）  Ｈｚ 

   ｂ）偏差 （Ｆ）   Ｈｚ 

   ｃ）中心周波数（Ｓ）  Ｈｚ（２次元のみ） 

   ｄ）偏差 （Ｓ）   Ｈｚ（２次元のみ） 

（８）最大振り角 最大振り角（Ｆ）   °（光学角） 

   最大振り角（Ｓ）    °（光学角、２次元のみ） 

（９）ウォブル 総合（Ｆ）     秒以下 

   総合（Ｓ）     秒以下（２次元のみ） 

（10）ジッター ａ）２点間（Ｆ）    ％以下 

   ｂ）高周波（Ｆ）    ％以下 

   ｃ）２点間（Ｓ）    ％以下（２次元のみ） 

  ｄ）高周波（Ｓ）    ％以下（２次元のみ） 

（11）最大電流(電圧)     Ａ（Ｖ）以下 

（12） 角度センサ あり、なし 

(13) 共振周波数 非共振側共振周波数  Ｈｚ以上 

(14) 外形制限  縦 横 高さ    ｍｍ以下 


